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摘要(译)

公开了一种用于有效控制温度的装置和方法，其能够通过同时控制主水
箱和辅助水箱中的微波成像系统中使用的匹配材料的温度来最小化温度
偏差并减小温度控制时间。并且防止由微波成像系统获得的微波的幅度
和相位信息随着时间流逝而恶化。
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